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I 

前    言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中山凯旋真空科技股份有限公司提出。 

本文件由广东省真空学会归口。 

本文件起草单位：中山凯旋真空科技股份有限公司、广东省中山市质量技术监督标准与编码所、华

南理工大学、中山火炬职业技术学院、中山市博顿光电科技有限公司。 

本文件主要起草人：叶俊文、吴标平、李晓刚、黎子辉、聂鹏、石澎、冀鸣、邓志雄、彭中业、陈

培绍、王松沛。 
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